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Messages for Manufacturing Personnel

Ti1 0a cupPBei av o avadeuTAPAS NOG OTAUATHOEI;

To 1993 o¢ éva yeppovikd epyoctdoto, 0-yAwpovitpoPeviOiio aviEdpace e KOVGTIKN 6Oda, 1
onoio Tav dtodvpévn ce pebovorn e okomd va TapoyHel 0-ViTpoovicOAn GE £vay avVTIOPACTHPO.
Tov Aertovpyovoe acuveymg (batch), dykov 36 m3 (9500 US gal). Avth 1 avtidpaon eivat
eEmBeppun (mopdyet Ogppomra) Kot  TpochnKn KowoTikhg 66dag Eyve otovg 80°C yio
TEPLEGOTEPO amd 5 DPEC.

Mopaddcwg avtds o avidpactipog (batch) dev ypeidotnke yoén! Ty mpaypaticdtnra, ovei
va xpelootel Wokn dote va dlotnprioet Ty amottovpevn Beppokpoacio evog avtidpactipa batch,
ypedotnke Oppovon pe atpd. ‘Emetta, avakoddednke 61t 0 avadevtipag dev ntav og Aertovpyio
KoTd TV d1dpKeta TG Tpocdnkng kawotikng 66dag. Ta aviidpdvto dev iyov avaperydel
kotdAAnia (1). Otav o avadevtpag Eekivioe va Aettovpyei, ot [n avTidpodceg YN HIKES 0VGieg
avapeiydnkav (2) kon n Oeppokpacio Aertovpylog avéhonke ardtopa, Eemepvavog tovg 160 °C
(320 °F). Xe avti v vynAn Oeppokpacia, pa Srapopetiki, eniong eEmOepun avtidpaon cvvépn.
Tepieyopevo amd tov avtdpactipo 6ykov 10 m3 ehevfepdOnke TNy ATHOCEOLPA HECH LLAG
BoABidag ektoveong mieong. Mo peydAn meployr], COUTEPIAAUPAVOUEVOV KOVIIVOV KATOKNLEVMV
nePLoY®V, poAvvinke. Kaveig dev tpavpatiotke, adld e&akorovBodv va vadpyovy avnouyieg yio
Tov Kivduvo g vyeiog Tmv katoikmv TG Teploxng. Ta dueco kéot ovnABav ota 40 ekoToppvpio
Mapxko I'eppaviag (tov 16odvvapovv ocnpepa pe $38 exatoppdpra dordpia).
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To yvwpilaTE;

Ot ynukég ovoieg dev avtidpovv edv dev £pbovv og emapn
peta&d tovg. Edv dev vmapEet avadevon otov
avTdpacTipa, 1 avtidpoon Oa eivar apynq i Oa
GTOUOTNOEL, KO Ol YNUKEG OVGIEG TTOV dgv EYouV
avtidpdoet Ba cuocmpevTovy. X o eEmBepun avtidpaon
avtd amotelet éva coPapd Kivouvo. Av ETOVEKKIVIIGOVLE
TOV avadeLTpa, Bo vITapyet peydAn TocdTNTA VAIKOD OV
dev Ba éxel avtidpdoet kot 1 avtidpaon propet va gival
o0 ypriyopn. To cvotnpa yoéng pumopei vo unv
OTOLLOKPVOVEL TN BEPUOTNTA OPKETA YPYOPO DGTE N
Oeppokpacio Tov avtidpactipa va gtvar eEreyyopevn.

H avapen eivan mpopavmg onpoaviikny og £va doyeio mov
TEPLEYEL £V TOAVPAGIKO HelYpa OTTmG VYPO-GTEPED
opyavikn-vdapng vypn edon. Emiong, etvon onpovtikd to
av ot ovoieg etvon apoPaio Stodlvtéc. XTI TOPAKAT®
gwoveg, Paiodpko O, To omoio eivar TApmg Stolvtd
670 vePO, mpootifetat oto vepd ymplig avdpeEn. To EHSt
KatakddeTol otov Tbpéva Tov ToTNPLov Kot dev
oymuatilet éva opoyevég dtddvpa péypt To pelypa vo
avadeLTEl e £va KOLTAAL

T1 UTTOPOUUE VO KAVOUUE;

» Av otopoTNoEL ) AVAOELON GE EVOL AVTIOPACTHPO, OLOKOTTOUEVIG

GLVEY0VG Aettovpyiag, va {nticovpe teyvikn Porbsa Tpv
EMAVEKKIVIIGOVUE TOV avadeuTipa. Na cuALEEoLLE Optopéva
S€d0LLEVA Y10l VO TOL LOLPAGTOVLLE LLE TOVG TEYVIKOVG EUTEPOYVMLOVES
v va fonbfcovpe va aropoctotel | KatdAAnin evépyeta. o
TapAdeLy L, TOON Mpa OV AEITOVPYODOE 0 OVOdELTNPAG, Tl
mpootébnie 6To Soyeio 660 dev AeLTOVPYODOE Kot TOL0 EiVaL TO
1oTopKo NG Beppokpaciog Kot e Tieons Tov doxgiov.

» No avayvepifovpe 6tLn andien avadevong propet vo givor

TPOPANLO Kot o€ GAA Soyelo kO KOt oV OgV DTTAPYEL
mpoPremdpevn avtidpaon. Xwpic avadevon, propel va vrapEovy
peydieg dtapopég ot Bepprokpacio Kol 6T GVYKEVIPMOT HEGH GTO
doyeto. Avtd pmopet vo dnpovpynoet TEN OTIC YuxpES EMPAVELES,
Bpacud kovtd ce Oeppovopeves empaveles, Kobilnon otepedv and
éva dtiAvpa M kabilnon otepedv amd mayvpevota piypata. H
peTafoAr] TG 606TACTG EVOG VAKOV TOL TPOPOSOTEITOL OO £Val
akatdAnio avopoloyevég doyeio og GAlo eEomhopd pmopet va
TPOKAAEGEL TPOPANLLATO AELTOVPYING 1) ACQAAELNG GTNV EXOUEV
depyacio.

H 0éppavon 1 n yHén evig doyeiov ympig avadevon eivor mhavov va
elvon avemapkng kat 1 voeEn g Beppokpaciog va givor avokpng
£V TO TEPLEYOUEVO TOL OOYEIOV SEV EIVOL OVOLLEUETYUEVOL.
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Na diatnpoUpE TOV avTIOPACTAPA HAG AVADEUOMEVO Yia acPAaAsial
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